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“PROCESSO DE LIMPAR OS GASES E OS FLUIDOS QUE CIRCULAM
NO INTERIOR OU NO EXTERIOR DE OBJETOS DE CARGAS DE [ONS
OU DE ELETRONS ACUMULADOS POR ATRITO NOS FLUXOS DE
CIRCULACAO DOS MOVIMENTOS E APARELHO SENDO UM
COMPONENTE ELETRONICO”

Os efeitos aerodindmicos sdo conhecidos pela circulacdo do ar
sobre os objetos tais como os avides, os carros que se deslocam no ar
ambiente. A circulacio do ar nos objetos faz também intervir os problemas de
aerodinamismo. As circulagdes forcadas do ar em canaliza¢des apresentam
numerosos problemas aerodindmicos por modos de funcionamento de
Comportamentos varidveis geralmente em modo subsénico. Intervém entdo
forgas de oposicses que estrangulam os fluxos diminuindo assim a eficacia de
um didmetro ou de uma secdo dados em condic¢des especialmente criticas da
circulagdo dos gases, do ar em geral. O mesmo acontece para os liquidos,
fala-se entdo de hidrodindmica, e de hidraulica. Seja sobre as matérias gasosa
ou liquida, a circulacdo dos fluidos se complica nas paredes dos tubos dos
condutos. As circulacdes dos gases e dos liquidos préximas das paredes
freiam e se opdem ao escoamento criando gradientes de fluxo diferentes entre
0 centro dos fluxos e as bordas periféricas. Esse contato toma as
denominagdes de arrasto, de forma, de perfil nos cotovelos por exemplo, de
atrito sobre as superficie dos tubos.

Os arrastos de interferéncias por modificagdo de pressdo ou de
velocidade desses fluidos no interior dos tubos dos condutos modificam
bastante os comportamentos de escoamento no interior das cavidades dos
condutos, o que € objeto de uma correcdo e regularizagdo de escoamento dos
fluidos liquidos ou gasosos pelo presente pedido de patente. As forgas de
arrastos que se opdem aos movimentos de escoamento sdo corrigidas por um
método que depende do mundo da nanotecnologia, que modifica as forgas de

aderéncia que ligam os fluidos e os gases as paredes dos condutos. A
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liberagdo das forcas eletromagnéticas, de adesio como as for¢as de Van der
Walls e as forgas quanticas polares criadas pelas turbuléncias de circulagio
agitadas das moléculas, dio fluxos homogéneos em todas as se¢oes do ou dos
condutos dos fluidos qualquer que sejam as vazdes e as pressdes. Os proprios
fluidos se liberam das forcas de coesdo, de tensdo com as paredes que as
tornaram menos fluidos. As forcas eletrdnicas criam tensdes superficiais entre
as proprias moléculas e as paredes que freiam a fluidez. Essas forgas
contribuem para as turbuléncias dentro da circulagdo dos fluidos £as0s0s ou
liquidos e em contato com as paredes geram a criacdo das camadas limites,
que reduzem a seg¢fo eficaz de escoamento. O fluxo variavel dos fluidos em
velocidades ou em densidade faz variar 0s escoamentos em propor¢des que
quebram qualquer linearidade de funcionamento esperada, tornando a
exploragdo instavel, imprevisivel, cadtica. Essa instabilidade torna a
sincroniza¢do dos movimentos mecanicos dificil assim como as fung¢des de
equilibrios quimicos de diferentes componentes que devem ser perfeitamente
dosados para todas as carburagdes em demanda de cargas energéticas muito
variaveis. Um exemplo ¢ a admissdo de ar em uma alimentagdo de carburagio
que varia bastante em vazdo de ar necessario, vazio que é entdo bastante
contrariada por disfun¢ées de modo de circulacdo no interior das tubuladuras,
dos condutos de aspiragdes. A regulagdo €& trazida pelo presente processo
proveniente da compreensio em nanotecnologia sobre as polaridades e as
cargas de eletrovaléncias que as moléculas dos fluidos polarizam assim como
as forgcas de tensdo de superficie que se estabelecem entre as proprias
moléculas e as paredes dos condutos. A matéria dos condutos interage bem
evidentemente. Da pele de coelho esfregada sobre um bastdo de ebonite 3
industria, as cargas magnéticas, as forcas polares e as forgas de Van der Walls
para situar o problema sio for¢as que modificam os comportamentos
dindmicos dos fluidos que circulam no interior como no exterior dos

componentes solidos. As relacdes de tensio de superficie se opdem pelas
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cargas elétricas que se estabelecem sob numerosas formas entre as quais
aquelas conhecidas e evocadas por Maxwell, Laplace, Van der Walls, Lorentz
e Gauss entre outros.

O presente pedido responde diretamente a esses problemas de
flutuagdo de natureza de carga eletronica dos fluidos e dos gases aplicada as
for¢as dos ions e elétrons migrantes nas moléculas em movimentos. As
moléculas agitadas sofrem forgas de atritos, de fricgdes, de cisalhamento e de
deslizamento entre si e sobre as superficies das paredes dos objetos que elas
encontram tais como aquelas dos carros, dos avides, dos barcos, ou dos
condutos de admissio dos aparelhos de carburagdo por exemplos nio
limitativos.

As flutuagbes dos ifons e elétrons sdo da mesma ordem no
interior dos condutos, das tubuladuras, das canalizacdes dos fluidos realizados
por todos os tipos de materiais como por exemplos ndo limitativos de tubos de
plasticos, de polimero ou de aluminio, de cobre, de metal exemplos nio
limitativos de produtos utilizados.

O mundo na escala da nanotecnologia permite pelo presente
processo uma homogeneizacio, uma regularidade da fluidez dos escoamentos
dos fluidos e dos gases sobre as superficies solidas quaisquer que sejam os
regimes de escoamento demandados ou utilmente sofridos, pela aposicéo de
pelo menos um componente eletrénico especifico do presente pedido sobre a
superficie do objeto em movimento ou sobre a parede do ou dos condutos ou
das tubuladuras utilizados para assegurar a condu¢do dos fluidos liquidos ou
8as0sos. Assim como em eletrbnica, os transistores conduzem o movimento
dos elétrons pelas polaridades e pelas fungSes de seus componentes isolantes
reservatorio de elétrons e pelos condutores que permitem fazer circular os
elétrons, o presente processo por um componente eletrénico novo permite
uma circulagdo eletrénica que é de atrair absorver os excedentes de elétrons e

de ions, de consumir os elétrons que se aglutinam em massa pelos atritos
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sobre os fluidos e os gases e sobre as paredes. A liberag@o das polariza¢des do
excesso de ions e elétrons sobre os fluidos os gases e as paredes suprime as
interfaces que freiam os fluxos. Esses excessos de desequilibrios eletrénicos
exercidos sobre os fluidos e os gases prejudicam bastante os fatores de fluidez
que sdo assim corrigidos por simples limpeza eletronica. A limpeza de
polarizagdo eletrénica permite o suo otimizado ideal da carburacdo. Esse
exemplo diminui bastante as polui¢des de CO e CO, e os ruidos, os
rendimentos dos motores sio percebidos pelo torque e a poténcia disponiveis
regularmente, espontaneamente de acordo com todos os modos de regimes de
energias demandados.

O aparelho, o componente eletrénico, aposto sobre as
superficies dos objetos ou dos condutos onde se escoam movimentos de
fluidos ou de gases, é voraz em fons e elétrons por duas qualidades essenciais
que sdo uma avidez de atrair os elétrons e os fons pela incineragdo de cobre
ou de metal precioso como o ouro que tem uma forte valéncia de capacidade
para atrair os elétrons e a segunda qualidade pela voracidade da
piezeletricidades que é a fugacidade de comer a energia dos ions e elétrons,
piezo composto por silicas/quartzo de natureza diferentes que oscilam em alta
freqliéncia por quartzos como o diamante ou proximo desse ultimo. Exemplo
de composi¢do ndo limitativo de colocagdo no lugar do processo. Os fons e
elétrons livres migram para esse componente eletrénico que os atrai e os
consome pela piezeletricidade liberando as cargas elétricas acumuladas e
estagnantes nos fluidos ou os gases que circulam. O componente eletrénico &
portanto o amalgama de silica/quartzo de natureza a funcionar em
piezeletricidade adicionado de metais ou de componente com falta de elétrons
e de ions os atraindo naturalmente.

Esse componente eletrénico chamado eCRT “Electron
Convector Real Time” composto por uma mistura muito fina de diferentes

pos de silicas adicionada de pos metalicos, como por exemplo titanio, po de
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aluminio efetuada de acordo com relagdes muito precisas pelo profissional,
permite atrair os elétrons e transformar os mesmos em modo mecanico
vibratério pela simples afinidade eletrénica que atrai, transforma e dirige a
energia dos elétrons.

O aparelho é moldado de acordo com o pedido e os locais
disponiveis, isso varia de algumas gramas a vérias centenas de gramas.
Utilizagdes em massas de limpar grandes podem ir até varios quilos.

Esse componente moldado pode ter vdarias variantes de
composi¢do que diferem em porcentagens de silicas diferentes e de metais
diferentes de acordo com a reatividade especifica demandada. Esse
componente ou esses componentes sio posicionados sobre as tubuladuras ou
sobre as superficie em movimentos em relacdo aos fluidos ou gases em
questdo. O componente pode também ser posicionado no interior dos
condutos no centro dos fluxos ou nas bordas dos fluxos em questdo para as
correcdes desejadas. Esse produto & projetado para funcionar sem condutor
especifico, sem um fio elétrico que se tornou inutil, de fato a permeabilidade
eletrénica do ar, do espaco ou dos componentes basta para as trocas i6nicas
eletrénicas possiveis nessas condi¢Ses de escalas nanométricas. Os
diferenciais de afinidade eletrénica i6nica nao precisam de fio condutor pois
0s ions ou os elétrons saltam de componente em componente de espaco idnico
ou eletrénico vazio de acordo com gradientes de afinidades e de valéncias
eletrénicas especificas a cada matéria, até a absorcio energética da
piezeletricidades do produto “eCRT” que depois de ter atraido esses ions e
elétrons consome a energia eletrénica sob a forma vibratéria mecéanica. O
aparelho pode ser revestido de uma fina camada de plastico, polimero ou de
papel, papeldo, uma embalagem estética ou uma embalagem técnica para
isolar o mesmo da 4gua por exemplo ou de agressdes quimicas. Nos
computadores, os fluxos dos fons e elétrons nos fios se aparentam aos fluidos

dentro dos tubos e ndo tém falta de fung¢Ses cadticas similares, que sao
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corrigidas do mesmo modo. Os inversos de fase aparecem contrariando o
fluxo. Tramas coletivas identificam os caos eletrénicos “sobremodulacdes de
multiniveis” a suprimir. Esses fen6menos parasitas criam fun¢des cadticas em
fluxos de elétrons como nos fluidos que sdo bem conhecidos e isso vem afetar
no dominio de dudio as qualidades sonoras, que sdo corrigidas por esse
processo ¢ aparelhos. As alteracdes sonoras devidas aos parasitas sio
doravante erradicadas, limpas. De fato, os parasitas se misturam em ordem de
grandeza aos harmdnicos que ndo se distinguem mais, misturados as ondas
incoerentes das fases cruzadas multiniveis. Os excessos de cargas de ions ou
de elétrons afetam em modo caédtico as modalidades de funcionamentos
iniciais dos fluidos e das informagGes elétricas. O mesmo acontece no mundo
do tratamento das imagens. A coloca¢do no lugar especifica para essa
aplicagdo € realizada pela simples justaposicdo do aparelho, eCRT, novo
componente ao(s) fio(s) condutor(es) ou a colocagdo no lugar simplesmente
colocado do eCRT nos aparelhos, a permeabilidade agindo naturalmente sem
acoplamento de fio elétrico.

Componentes e aplica¢des do presente processo servem para a
corre¢do e a regulagdo de todos os usos dos elétrons, dos ions agitados em
movimento em fisica eletrénica para suprimir as interferéncias de fases
complexas e multiniveis do mundo da informatica até aquele do audiovisual e
ao mundo dos fluidos e/ou dos gases em movimentos Gteis nas industrias da
mecanica, da aerondutica e do espago, da marinha, assim como no mundo
alimentar, e também no mundo médico. Todas essas aplicagdes tém uma
razao comum, os efeitos autoinduzidos das polarizagGes das cargas das forgas
em movimentos idnicos e eletrénicos descritas em partes tais como foram

enunciadas por Laplace, Maxwell, Lorenz, Van der Walls e Gauss, entre

outros.
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REIVINDICACOES

1. Processo de limpar os gases e os fluidos que circulam no

interior ou no exterior de objetos de cargas de ions ou de elétrons acumulados

por atrito nos fluxos de circulagfio dos movimentos, caracterizado pelo fato de

que esta limpeza é obtida pela presenca de um novo componente eletrénico
aposto sobre a superficie dos objetos ou nos fluxos dos liquidos ou dos gases,
componente eletrénico que absorve os excedentes das cargas eletr6nicas ou
iOnicas pela afinidade eletrdnica dos metais por um lado e pela voracidade da
piezeletricidade das silicas do componente eletrénico moldado, componente
que traz por sua simples presenga a liberagdo das cargas eletrénicas tornando
a fluidez homogeénea para a otimizagdo dos usos dos fluidos ou/e dos gases
utilizados ndo alterados pelas flutuagdes das cargas eletrénicas que criam
interfaces como as camadas limites em aerodinimica sobre a superficie das
tubuladuras ou condutos.

2. Aparelho sendo um componente eletrénico aposto,
colocado, colado, sobre a superficie de um objeto que circula no espaco tal
COmoO um carro ou um avido, ou aposto, colado sobre a superficie de um
conduto de um fluido ou de ar de uma carburagdo por exemplo, que corrige a
fluidez em modo linear, ou estabilizado liberando para isso os ions e os
elétrons dos fluidos ou dos gases que circulam nas tubuladuras, tubos e

condutos, aparelho caracterizado por duas qualidades essenciais que é uma de

atrair os ions ou os elétrons por metais em PO como o aluminio, o titanio, por
exemplos ndo limitativos ou componentes avidos de elétrons ou de ions, e
pela piezeletricidade constituida por diferentes silicas de alta frequéncia de
ressonancias como o diamante que consome a energia dos ions e elétrons
transformada em modos vibratérios mecanicos, aparelho que diminui bastante
a camada limite suprimindo devido a isso o caos, a instabilidade de
funcionamento contribuindo para o abaixamento da poluicdo de Co e CO; e

por uma otimizagdo dos rendimentos motores, um abaixamento dos ruidos,



10

15

20

25

2

aparelho moldado de acordo com o aporte de po de silicas e de metais em pés
bastante misturados, efetuado de acordo com relagBes bastante precisas pelo

profissional.

3. Aparelho de acordo com a reivindicagdo 2 caracterizado

pelo fato de que a passagem de elétrons ou dos ions € feita naturalmente pelos
espagos vazios na escala das nanotecnologias e das afinidades das valéncias
eletrénicas, uma permeabilidade natural, sem condutor elétrico.

4. Aparelho de acordo com a reivindicagdo 2 € caracterizado

para o suo dos computadores e das aplica¢des do audiovisual, pela colocagéo
no lugar da justaposi¢do do aparelho eCRT novo componente eletrénico aos
fios elétricos, ou colocado no lugar simplesmente colocado nos aparelhos, a
permeabilidade agindo naturalmente sem acoplamento elétrico.

5. Aparelho de acordo com a reivindicagdo 2 caracterizado

pelo fato de que pode ser revestido de uma fina camada de plastico, polimero
ou de papel, papeldo, uma embalagem estética ou uma embalagem técnica
para isolar o mesmo da 4gua por exemplo ou de agressdes quimicas.

6. Processo e aparelhos da presente patente caracterizado pelo

fato de que servem para a corregcdo e a regulacdo de todos os elétrons e ions
livres agitados, que intervém também nos fluidos € nos gases em movimentos,
aparelhos uteis nas indastrias da mecanica, da aeronautica, do espaco e da
marinha assim como no mundo da informatica, do alimentar, e também no
mundo médico a fim de limitar os efeitos comuns autoinduzidos das
polarizagGes das cargas idnicas e eletrdnicas que prejudicam os movimentos

tais como eles foram enunciados por Laplace, Maxwell, Van der Walls,

Lorenz e Gauss, entre outros.
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RESUMO
“PROCESSO DE LIMPAR OS GASES E OS FLUIDOS QUE CIRCULAM
NO INTERIOR OU NO EXTERIOR DE OBJETOS DE CARGAS DE fONS
OU DE ELETRONS ACUMULADOS POR ATRITO NOS FLUXOS DE
CIRCULACAO DOS MOVIMENTOS E APARELHO SENDO UM
COMPONENTE ELETRONICO”

Os efeitos aerodindmicos sdo conhecidos pela circulagdo do ar
sobre os objetos tais como os avides, os carros que se deslocam no ar
ambiente. A circulagdo do ar nos objetos faz também intervir os problemas de
aerodinamismo. As circulagdes forcadas do ar em canalizagGes apresentam
numerosos problemas aerodindmicos por modos de funcionamento de
comportamentos variaveis geralmente em modo subsénico. Intervém entio
forgas de oposi¢Ses que estrangulam os fluxos diminuindo assim a eficacia de
um didmetro ou de uma se¢io dados em condi¢des especialmente criticas da
circulagdo dos gases, do ar em geral. As circulagSes dos gases e dos liquidos
proximas das paredes freiam e se opdem ao escoamento criando gradientes de
fluxo diferentes entre o centro dos fluxos e as bordas periféricas. Esse
componente eletrénico chamado eCRT “Electron Convector Real Time”
composto por uma mistura muito fina de diferentes pds de silicas adicionada
de p6s metélicos, como por exemplo titdnio, pé de aluminio efetuada de
acordo com relagdes muito precisas pelo profissional, permite atrair os
elétrons e transformar os mesmos em modo mecanico vibratério pela simples
afinidade eletronica que atrai, transforma e dirige a energia dos elétrons.
Processo e aparelhos da presente patente servem para a correg¢do e a regulagio
de todos os elétrons e ions livres agitados, que intervém também nos fluidos e
nos gases em movimentos, aparelhos Uteis nas industrias da mecanica, da
aeronautica, do espaco e da marinha assim como no mundo da informatica, do

alimentar, e também no mundo médico.
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